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Invenţia se referă la domeniul fizicii semiconductoarelor şi poate fi utilizată pentru fabricarea sensorilor de gaz în baza 
peliculelor subţiri.  
Compoziţia pentru obţinerea peliculelor subţiri de dioxid de staniu cu sensibilitate înaltă la oxid de carbon conţine 
pentahidrat de tetraclorură de staniu SnCl4.5H2O şi apă în următorul raport: 
SnCl4.5H2O 61,25…78,75 g/l 
apă restul. 
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